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Vorwort  

Dieses Dokument  wurde vom Arbeitsausschuss NA027-01-16AA �Faseroptik� im DIN-Normenausschuss Fein-
mechanik  und  Optik  (NAFuO) erarbeitet.  

DIN58141 Messung  von  faseroptischen Elementen besteht aus: 

�  Teil 1:  Bestimmung  der  Dämpfung  von Lichtleitfasern  

�  Teil 2: Bestimmung  des spektralen Transmissionsgrades von Lichtleitern  

�  Teil 3:  Bestimmung  des effektiven  Öffnungswinkels von Lichtleitern  

�  Teil 4:  Bestimmung  von Durchmessern  und  Dicken  von Lichtleitfasern  

�  Teil 5: Bestimmung  der  sichtbaren Defekte  von Licht-  und  Bildleitern 

�  Teil 6: Bestimmung  des mechanischen  Biegeradius  für  kurzzeitige Anwendungen  von Lichtleitfasern  

�  Teil 7:  Bestimmung  der  Zugbelastbarkeit  von Lichtleitkabeln 

�  Teil 8:  Bestimmung  des mechanischen  Biegeradius  für  kurzzeitige Anwendungen  von Lichtleitkabeln 

�  Teil 9:  Bestimmung  der  Abweichung  von  Rundheit  und  Konzentrizität von Lichtleitfasern  

�  Teil 10:  Bestimmung  der  Beleuchtungsstärke  und  des effektiven  Öffnungswinkels von Kaltlichtquellen 

�  Teil 11:  Bestimmung  der  lichttechnischen  Eigenschaften  seitlich abstrahlender Lichtleiter  

Änderungen 

Gegenüber DIN58141-3:2012-04 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a)  Gleichungen 1 und  2 wurden überarbeitet und  geändert; 

b)  ein weiteres Verfahren B  wurde aufgenommen; 

c) Norm wurde redaktionell überarbeitet.  
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